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염 보조 분무 열분해법을 이용한 나노크기 금 중공입자의 제조 
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특유의 광택과 화학적 안정성을 가진 금은 고대로부터 현재까지 장신구, 화폐로서 가치를 인정 받아왔

다. 수 나노미터 크기의 금 입자가 갖는 독특한 물성들이 발견된 이후, 현대의 금은 광학 성질의 개선, 

촉매, 센서 분야에서 고 부가가치 물질로 각광받고 있으며, 이에 대한 활발한 연구가 현재 진행 중에 있

다.  

현재까지 나노 크기의 금속/세라믹 중공입자는 다단계 액상 공정을 통해 제조된다. 구조체 제거 및 중

공입자의 결정성 부여를 위한 다단계 공정은 톨루엔과 같은 다량의 폐수를 방출하게 되고, 입자간의 

응집을 방지하기 위해서 긴 공정시간을 필요로 한다. 본 연구에서는 염을 중공입자간 재 응집 제어 물

질로 사용하여, 기상의 분무 열분해법을 통해 나노크기 중공입자를 제조하였다. 염 보조 분무 열분해

공정은 기존 액상법의 다단계 공정을 단일 연속공정화 하여 폐수 발생량을 최소화하는 친 환경적 공정

이다.  

본 연구에서는 나노 크기의 금 중공입자를 염 보조 분무열분해법을 통해 제조하였다. SEM (Scanning 

Electron Microscopy), TEM (Transmission Electron Microscopy) 자료를 통해, 제조된 중공입자의 형

태와 코팅 물질의 두께를 확인하였고, XRD (X-Ray Diffraction) 를 통해, 제조된 입자의 결정성을 확인

하였다. 또한, 염을 첨가한 실험과 첨가하지 않은 실험을 비교하여 염의 첨가가 응집을 제어하는 유용

한 방법이었음을 확인하였고, 첨가한 염의 량이 입자의 형태에 끼치는 영향을 살펴보았다.  
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